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摘要(译)

一种动态分析散射子分布变化的方法系利用机率密度函数搭配移动窗口
(moving window)技巧来分析超音波数据的二维或三维空间中散射子分布
及浓度变化情形。本发明的运算量相当低，因此可以达成实时化的成
像。此外亦揭示一种动态检测烧灼区域及分析烧灼程度的方法以及一种
动态控制烧灼强度的方法，其可达成非侵入式检测及烧灼。
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